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a nombre dé¢ N,V, PHILIPS’ GLOEILAMPENFABRIEKEN, entidad ho-
ljandesa, establecida en Emmasingel 29, Eindhoven, Holanda -
por:
" UN SISTEMA OPTICO SEGUN 3CHMIDT CON UN DISPOSITIVO
DESTINADO A DIAFRAGMAR BL HAZ LUMINOSQO CAFTADO POR
EL SISTEMA ".

El sistema optico de 8chmidt, que se llama también
cémara de Schmidt, segln se describe #n "Lunettes et Téles-
copess” de Danjon y Coudert, 1.935, paginas 252 a 254, tiene
como elementos principales el espejo captador esférico, la

5 superficie de proyeccibn y el elemento de correccibén. Este

Gltimo tiene por objeto en sustancia suprimir por 1o menos
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sproximadamente la aberracién esférica del espejo captador.
Un sistema de este género tiene la ventaja de poder alcanzar
una relacién de abertura muy grande. Sin embargo, en cier-
tos casos en que se utiliza esté sistema, serd deseable re-
ducir dicha relacibén de abertura, lo que puede obtenerse par
medio de un diafragme, como ocurre también en las otras cé-
maras. Ahora bién: el.presente invento tiende a dar al dia~
fragma en la cédmara de Schmidt la posicién que da en gene-
ral los mejores result ados.

Segln el presente invento, en un sistema de este
género el dispositivo destinado a diafragmar el haz lumino-~
so captado por el sistema se monta de tal manera que la pro-
yeccibn de dibho dispositivo sobre el eje del sistema esté
a una distancia del espejo captor correspondiente a por lo
menos 0,75 veces ¥ & lo sumo a 1,75 veces la distancia focal
de dicho espejo., Gracias a este emplazamiento el diafrgzma
viene a situarse en la vécindad de la superficie de proyec-
cién, de manera que esta (ltima, y también el portaimagen
eventualmente presente, intercepten lo menos posible la luz
captada por la cémara y que por lo tanto no se produzcan, ©
no se produzcan virtuaimente, sombras molestas en la imagen
recibida. Colocando el diafragma sobre la placa de correccidn
0 sobre el.espejo captador se podrfan ciertasmente evitar
estas sombras molestas dando a dichos elementos dimensiones
transversales muy grandesj pero esto no es .deseable en gene-
ral; ademéds entonces se produce a menudo el inconveniente de

la incidencia de la luz sobre la superficie de proyeccidn en
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dngulos muy grandes. Bn funcidén de la ejecucidn de la su-
perficie de proyeceidn (y eventualmente también del porta-
imagen) se dispondrd el diafragma en la cédmara entre los
1fmites mencionados. Cuando, por ejemplo, el portaimagen
tiene dimensiones considerables en una direccién axial, la
proyeccién del diafragma sobre el eje del sistema estiré
igualmente situada entre la superficie de proyeccidn y el
elemento de correccibn, en atencibén al hecho de gue el por-
taimagen se situa entre la superficie de proyeccibn y el
elemento de correccidén. Cuando, por el contrario, la super
ficie de proyeccidn estd rodeada por una pantalla tubular
gue se extiende en la direccidn del espejo captor, se ele-
gira generalmente la posicilr del diafragma de tal manera
que su proyeccidn sobre el eje del sistema se sitide entre
la superficie de proyeccidn y el espejo captador. Se podri
siempre indicar una posicién del diafragma entre los limi-
tes mencionados que sea la mas favorable en un caso deter-
minado. Por otra parte, es deseable reducir todo lo posible
la distancia del diefragma al eje del sistema. Cuando, por
ejemplo, el portaimagen (eventualmente la superficie de pro
yeccidbn) tiene una seccibn transversal rectangulsr, se re-
comienda disponer el disfragma junto al lado mas largo.
Afin mas en gerieral puede decirse que el emplazamiento del
diafragma 8l lado de la superficie de proyeccibén o del por-
taimsgen, es decir, un emplsazamiento excentrico del diafrag-
ma con relacidn al eje del sistema, es preferible a una po-

sicién en que el diafragma esté situado en la vecindad de
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la superficie de proyeccidn, pero rodee anularmente esta
Gltima. |

La descripcibn siguiente con referencia al dibujo
anexo, dado a titulo de ejemplo no limitativo, hard compren
der bién como puede realizarse el invento, del cual forma
parte, por supuesto, las particularidades que resaltan ten
to del dibujo como del texto.

En dicho dibujo, la figura 1 es una vista esquemé-~
tica de una cdmara de Schmidt con el diafragma que consti-
tuye el objeto del presente invento. El nimero de referen-
cia 1 designa el elementc de correccidn, que en realidad ti-
ene con gran frecuencia una superficie esférica, pero para
mayor comodidad se representa en este ¢aso por una linea -
recta. El nﬁmero de referencia 2 designa el espejo captador,

que tiene una superficie esférica y cuyo centro M, estd sity

1
ado en el punto de interseccién del eje X-X del sistema y
del elemento de correccién 1. El némero 3 designa la super-
ficie de proyeccidn, que también es esférica y tiene igual-
mente su centro de curvadura en Ml. El diafragma estéd dis-
puesto excentricamente con relacién al eje del sitema, y esté
constituido por un agujere circular 4 hecho en una placa —-—
opacsa 5 dispuesta en la vecindad de la superficie de proyec-
cién 3, de tal manera que su proyeccidn D sobre el eje X-X
del sistema esté situada entre el elemento de correeién 1 N
la superticie de proyeccién 3. De hecho la distancia ¢ entre
el espejo captador 2 y la proyeccidén D del diafragma 4 es de

1.18 veces la distancia focal f del espejo captador 2.
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Se ha elegido la posicidn representada del diafrag-
ma porgue el soporte 6, que sostiene la superiicie del pro-
yeccidn 3, tiene dimensiones no despreciables en la direc-
cién del eje X-X. Disponiendo el diafragma 4 como a la mi-
tad de longitud del soporte 6, se ebtienen en este caso, -
en que el soporte 6 se imagina como cilindro, los mejores
reéultados. En la figura se ven dos haces luminosos proce-
dentes de los puntosg extremos de un objeto que se encuentra
a distancia infinita. Del haz a, que procede de la parte ex-
trema en cuestidn de dicho objeto, solo atraviesa el dia-
fragma 4 la parte a’, que produce en A un punto luminoso so-
bre la superficie de proyeccidén 3. De maners &nfloga el Laz
luminoso b que procede del punto extremo inferior del obje-
to a tomar, es reducido por el diafragma hasta un haz es-
trecho b’ que produce sobre la superficie de proyeccibn 3 el
punto luminoso B. Se ve en la figura que la presencia del
diafragme no implica sombras sobre la superficie de proyec-—
cibn 3, como ocurriria si se dispusiera el diafragma sobre
el elemento de correccibn. o el espejo 2, O en la veﬁcindad
de estas partes.

La figura 2 representa en vista de frente la posi-
c¢idn de la superficie de proyeccién 3 y de la pantalla 5 con
el diafragma 4 situado al lado de la superficie de proyeccibn
3. |

Esta solicitud que corresponde a la presentada en
Holanda con fecha 12 de Julio de 1.941, bajo el N2 102.112

se acoge a los beneficios del artfculo 51 del vigente Esta-
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tuto sobre Propiedad Industrial.
- NOT & -

Los puntos de iavencidén propia y nueva que se pre-
sentan para que sean objeto de la §resehte Patente de inven-
cién por Veinte afios en Espafia, son los siguientes:

l.- Un sistema optice seglin Schmidt con un disposi-
tivo destinado a diafragmar el haz luminoso captado por el
sistema y cuya proyeccidn sobre el eje de este esté’a una
digstancia del espejo captador que corresponde por 1o menos
a 0,75 veces y a lo sumo a 1.75 veces la distancia focal del
espejo captador, pudiendo ademfs ofreces este sistema la
particularidad de que el diafragma estd dispuesto excentri-
camente con relacién al eje del sistema.

2.~ Un sistema Optico segiin Schmidt con un disposi-
tivo destinado a diafragmar el haz luminoso captado por el
sistena,

Tal y como queda descrito en la memoria que antecede
ilustrado en el dibujo que se acompaﬁa y para los fines que
se han espeéificado. '

La presente memoria consta de sels hojas escritas a

méiquina por una sola cara.

1 GSEP. 1947

Madrid,.
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